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回路設計からICの完成まで体験できる、わが国ではじめての教育用一貫システムです。リーゾナブルな価格（組み合わせによって異なる）
で、システムの構築が可能です。ICの他に、各種センサー等への応用ができます。
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IC原版

A compact, total, integrated circuit (IC) fabrication system originally developed for use in education. Student can experience and learn how ICs are designed, fabricated, and tested. The system is cost effective. The system is also applicable to various micro 
devices such as sensors and micro machines.
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